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Opetushallitus on tasmentanyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja
maarayksia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan
oikeusturvaa ja oppimisympariston turvallisuutta. Tasmennykset
mahdollistavat nykyista tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua
kiusaamiseen, syrjintdaan, hairintdan ja vakivaltaan esiopetuksessa,
kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tasmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin,
lakiin ammatillisesta koulutuksesta, lukiolakiin ja lakiin
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Lait edellyttavat
jatkossa, ettd lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina,
kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, jarjestetaan tai siita paatetaan.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Esi- ja perusopetuksen seka
koulutuksen jarjestdjien on pdivitettava paikalliset opetussuunnitelmat
siten, ettd ne vastaavat annettuja maarayksia ja ovat kdytdssa elokuun
alkuun mennessa.
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/opetussuunnitelmien-perusteita-ja-
maarayksia-tasmennettiin-koulut-ja-oppilaitokset

Opetussuunnitelman paivitys koskee seuraavia Lukion
opetussuunnitelman lukuja:

2.1 Lukiokoulutuksen tehtava
4.3 Opiskeluhuolto (alaluku 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet)

4.4 Suunnitelma kurinpitokeinojen kayttamisesta ja niihin liittyvista
menettelyista

Muutokset on merkitty liitteeseen Lukion opetussuunnitelman
perusteiden 2019 muutokset 1.8.2022 punaisella ylla oleviin lukuihin.
Liitteenad on my0ds Opetushallituksen maarayskirje muutoksesta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 muutokset 1.8.2022



Opetushallituksen maarayskirje muutoksesta

Esittelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Hanninen Lucina

Paatosesitys Tulevaisuuslautakunta hyvaksyy Raahen lukion opetussuunnitelman
muutokset 1.8.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Paatos Hyvaksyi esityksen.



